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摘要(译)

本发明涉及有机发光显示装置及其制造方法。当制造薄膜晶体管时，采
用电极材料在发射区形成虚设图案，以改进发射区的台阶高度，从而可
以在制造有机层的过程中减小像素电极和施主底片(film)的间距。这个减
小的间距可以减小用激光感应热成像技术时转移传输层所用的激光能
量，从而改善装置的寿命和效率。此外，像素电极可以延伸到薄膜晶体
管区和电容区，从而提高开口率。
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